昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学脉冲激光沉积系统真空腔体                                                                               预算金额：195000.00元
	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	供货产品

品牌、型号
	供货产品

参数偏离情况
	服务供货产品生厂商名称
	报价单价
（元）
	报价总价
（元）
	备注

	1
	脉冲激光沉积系统真空腔体
	PLD腔体极限真空度：优于5´10-7mBar。

验证工艺控制气压可从1 x 10-3至0.5 mbar范围调节。

控制软件操作正常。
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	服务期要求
	1年



	项目总报价（一年）
	小写（元）：                                      大写：


报价单位（盖章）：                                法人签字：
授权代表签字：                                   授权代表电话：                                      日    期：

